
目 次

は し が き　　　　 ●　●　●　●　●　●　●　‥　 ●　●　●　●　●　‥　 ‥　 ●　●　‥　 ●　●　　　１

研 究 組 織　　　 ● ‥ ‥ ● ● ‥ ● ‥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●　　 ２

研 究 経 費　　　
● ● ‥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●　　 ２

研 究 発 表　　　
● ● ● ● ● ● ●．● ‥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●　　 ３

研 究 成 果　　　 ● ‥ ‥ ‥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ‥ ●　　 ８

１．は じ め に　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●・ ｉ　●　●　．　●　●　．　●　．　●　●　．　　　　　８

１-１プ ラ ス ７ ・壁 境 界 領 域 の 科 学 の 重 要 性 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・　　8

1-2 研 究 の 目 的 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●　　9

2. 研 究 の 経 緯　 ● ● ● ● ● ‥ ● ● ● ● ● ● ● ‥ ● ● ● ● ● ●.　10

3. NAGDIS-I 装 置 の 概 要　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‥ ‥ ‥ ‥ ・　　10

4.「ダ イバ ー タの 科 学｣ 研 究 会 講演 論 文　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‥ ・ ・ ・ ・ ・　　29

(1) ダ イ バ ー タ コ ン セ プ ト 、 ダ イ バ ー タ モ デ リ ン グ

ＬＨＤ に お け る ダ イ バ ー タ 計 画　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‥ ‥ ・ ・ ・ ・ ・　　 ３０

ＴＰＤ-I装 置 に お け る カ ス タ ー ケ ッ ト 実 験 と ２次 元 流 体 コ ー ド

(B2 コ ー ド) に よ る 解 析　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・　　34

ガ ス ダ イ バ ー タ の モ デ ル 化　 ・ ・ ‥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‥ ‥ ・　　46

B2 コ ー ド に よ る ダ イ バ ー タ モ デ リ ン グ　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・　　51

粒 子 追 跡 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の ダ イ バ ー タ ヘ の 応 用　　 ・ ・ ‥ ‥　　60

(2) 粒 子 輸 送 、 輸 送 制 御 、 計 測

ＧＡＭ ＭＡ１０タ ン デ ム ミ ラ ー に お け るFuelling の 評 価 と 粒 子 輸 送 ‥　　68

ダ イ バ ー タ バ イ ア ス を 利 用 し た 能 動 的 ヘ リ ウ ム 灰 排 出 法 の 検 討 ・　　75

サ イ ク ロ ト ロ ン 共 鳴 質 量 分 析 器 を 用 い た 磁 化 プ ラ ズ マ 中

炭 化 水 素 不 純 物 測 定　 ‥ ‥ ● ● ● ● ● ● ‥ ‥ ● ● ● ● ●　　85

回 転時 間プ ロ ーブ に よるJFT-2MS0L 粒 子 の時 間 ・空 間的 挙 動 の測 定　　　92

レ ー ザ ー 光 電 離 分 光 に よ る プ ラ ズ マ 内 原 子 密 度 測 定　 ‥ ‥ ・　　101

(3) 水 素 同 位 体 挙 動 、 リ サ イ ク リ ン グ

黒 鉛 に 注 入 さ れ た 水 素 の1000K 以 上 の 高 温 領 域 に お け る

加 熱 再 放 出　 ● ● ● ● ‥ ‥ ● ● ● ● ● ‥ ‥ ● ● ● ● ‥　　108

水 素 の 反 射 とＨ(χの 放 出　 ‥ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・　　115

二 次 イ オ ン 質 量 分 析 法(SIMS) に よ る タ ン グ ス テ ン の

注 入 水 素 深 さ 分 析　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●　　124

金 属 か ら の 水 素 リ サ イ ク リ ン グ ヘ の 表 面 被 覆 原 子 層 の 効 果　 ‥　　130

(4) 対 向 壁 材 料 の 損 耗 、 再 堆 積 、 不 純 物 輸 送 と そ の 制 御

ＴＥＸＴＯＲ に お け る 高Ｚ材 リ ミ タ 実 験　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・　　139

高 粒 子 ビ ー ム 照 射 下 で の 炭 素 材 系 材 料 の 損 耗 特 性　 ・ ・ ・ ・ ・ ・　　155

MAP(Material and Plasma) 装 置 に よ る 損 耗 、 再 付 着 実 験　　 ・ ・ ・ ・　　163



黒鉛材料からの不純物放出　　　　　　　　‥ ・・・・‥ ・　　173

(5)沿磁力線電位構造、シース、２次電子

HIEIにおけるＤＣ及びRFを用いた電位構造の制御　　‥ ・‥ ・　　177

ターゲットバイアスに対するストリングプラズマの特性　・・・　　186

マグネティックプレシースの形成と２次電子流束の減少　・・・　　191

磁力線が斜めに入射する固体表面からの２次電子放出　 ・・・・　　198

固体表面からの２次電子放出の入射角依存性　 ・・・・・・・・　　213

端損失イオン速度分布関数測定によるカンマ10の電位構造　・・　　223


	page1
	page2

